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Es bestehen folgende Eintragungen:
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[-----] Zustandige Patentabteilung: 55




[57]

Zusammenfassung: Zur zweidimensionalen Szenenabbildung durch kontinuierliche, passive oder
aktive Mikrowellen-Abtastung dient eine vollmechanische Richtantennenanordnung mit Hauptreflektor
(1), Primarstrahleranordnung (3) und einem relativ zum Hauptreflektor klein bemessenen Subreflektor
(2), der bezlglich der optischen Achse (7) der Richtantennenanordnung geneigt ist. Erste Antriebsmittel
(8) sorgen flir eine Rotation des Subreflektors um die optische Achse und zweite Antriebsmittel (17, 18)
fur eine Bewegung der gesamten Richtantennenanordnung in einer Richtung zumindest angenahert
senkrecht zur optischen Achse. Die Bewegungsgeschwindigkeit des Subreflektors ist zu derjenigen der
gesamten Richtantennenanordnung sehr hoch. Hauptreflektorform, Subreflektorform, Primarstrahler,
Abstand Primarstrahler-Subreflektor und Abstand Subreflektor-Hauptreflektor sind als
Fokussierungsparameter so aufeinander abgestimmt, dass sich fir einen bestimmten Szenenabstand
eine optimale Fokussierung und GesichtsfeldgroRe einstellt. Die Fokussierungsparameter und die
Bewegungsgeschwindigkeiten der beiden Antriebsmittel sind so eingestellt, dass sich eine ltickenlose
kontinuierliche Szenenabtastung durch den sich im Szenenabstand bewegenden Fokussierungsfleck (12)
ergibt.$A Anwendung bei Fernerkundung, insbesondere Erdbeobachtung und Sicherheitstechnik.

[56] Entgegenhaltungen/Zitate: US000006943742B2 (US 69 43 742 B2); EP000000514886A1 (EP 05 14
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Verfahrensstand: Das Vorverfahren ist abgeschlossen
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